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Aplicaciones en investigacion, criminalistica, desarrollo, control de calidad industrial y formacion

Elinnovador Sistema 3D de Leica para la microscopia permite analizar y visualizar con mayor eficacia, sencillez y pre-
cicion muestras superficiales dificilmente imaginables hasta la fecha. El uso de este sistema (nico resulta interesan-
te en cualquier aplicacion en la que la visualizacion de la profundidad espacial aporte informacion valiosa.

Industria:

e Electronica, técnica médica, industria de maquinaria, electricidad y metalurgia (MEM), ciencia de los materiales,
analisis de errores, aseguramiento de la calidad high-end, p. ej. uniones de enlace, posicionamiento de micro-
componentes, cuantificacion y visualizacién del envejecimiento o desgaste, peritaje sistematico y topometria
de superficies lisas a muy rugosas

Investigacion:
e Entomologia, geologia, biologia, arqueologia

Criminalistica:
e |dentificacion de huellas, balistica

Escuelas, escuelas profesionales, escuelas superiores:
e (Clase de hiologia, demostracion e introduccion a las tareas de montaje, tratamiento y preparacion de muestras

Formacidn en técnicas de microscopia:
e Inyeccion intracitoplasmatica de espermatozoides, fertilizacidn in-vitro

Documentacion:
e Grabacion de desarrollos, procesos y tareas repetitivas con el microscopio estereoscapico

Caracterizacion de superficies:
» Analisis de perfil, rugosidad, superficies y volumen de superficies estructuradas, p. ej., estructura de capas
organicas en la electrénica de polimeros, estructuras de componentes

Inspecciones a distancia:
¢ En salas blancas, salas contaminadas o inaccesibles, museos
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